Vécna napln reseni projektu

Projekt: Pokrocilé mikroskopické techniky

Ev.cC.:

FV40238

Etapy feSeni:

Priloha ¢. 2

Etapa
a
podetapy

Nézev etapy a strucny piehled ¢innosti

V etapé

Zajisténi feseni etap
(nazev piijemce nebo
DUP)

Termin
ukonceni

etapy

rok 2019

Analyza feSeni v jednotlivych oblastech s
cilem vybéru nejvhodnéjSich variant
pripravenych k dal§Simu

rozpracovani. Ve vybranych pripadech
vyroba i nakup specialnich komponent
pro urychleni projektu a mozZnosti
testovani.

a)

b)

Névrh hardwarového teseni +
algoritmi pro rychld méteni s
adaptivnim krokem a navrh integrace
algoritmt do ovladacitho SW
mikroskopu LiteScope.

Analyza feSeni a pfipraveny technickeé
podklady pro zpracovani vyrobni
dokumentace.

Identifikace a popis funkce vhodné pro
korelativni mikroskopii a interpretaci
jejich dat + navrh vhodnych sond pro
meéfeni zalozené na elektrostatickych
silach a na pfenosu tepla mezi hrotem a
povrchem (termalni mikroskopie).

NenoVision
CMI
VUT CEITEC

12/2019




rok 2020

Detailni rozpracovani zvolenych variant

feSeni vyroba a realizace. Programovani

a prvotni testovani funkci adaptivniho

skenovani a vyvoje softwarovych

nastroju

a) Jjednotlivé hardwarové moduly pro
rychld méfeni a prvni verze
integrovaného prostiedi pro méfeni s
adaptivnim krokem, zahrnujici cely
fetézec od definice cesty hrotu po
povrchu, ptes zivé nahledy, az po
zpracovani dat.

b) Prvni prototyp integrovaného
nanoindentoru ptipraveného k testovani.

c) Algoritmy pro interpretaci dat
korelativniho zobrazovani. Po
hardwarové strance budou testovany
rizné kombinace sond pro pokrocilé
techniky a souvisejici elektronické
prvky a budou testovany limity
korelativniho zobrazeni provadéného
vice riznymi sondami (hybridni
metrologie).

NengVision
CMI
VUT CEITEC

12/2020

Rok 2021

Testovani vyrobenych komponent a
upgradovaného zatizeni. Upravy fefeni
smérujici k optimalizaci celého zartizeni v
pripadé potieby. Experimentalni méreni
v prostiedi elektronovych mikroskopii a
tvorba aplikaé¢nich prikladi.

a) Otestovany kompletni fetézec algoritmi
pro adaptivni méteni a jeho
demonstrace na redlnych vzorcich.

b) Experimenty s in-situ nanoindentaci s
vybranymi nanoindentory a prvni
aplikacni vystupy. Soucasti bude ladéni
meéfticich postupli a jejich optimalizace
pro snadnou obsluhu uzivatelem.

c) Kompletni modul pro elektricka a
termalni méteni pomoci zatizeni
LiteScope, zahrnujici vhodné sondy,
piedzesilovace a metodiku méteni
umoziujici provadét kvantitativni
meéieni. Navazani spoluprace s
referenénimi zékazniky se zdjmem o
vyuziti inovovanych produkt

NenoVision
CMI
VUT CEITEC

12/2021




Rok 2022

Aplika¢ni méreni a ovéreni obchodniho
potenciilu u referen¢nich zakazniku a
postupné uvoliiovani jednotlivych inovaci
na trh.

a)

b)

Ovérteni dosazenych parametrti u
referencnich zdkaznikli a uvedeni
inovaci na trh.

Ovéfeni aplikacniho potencilu a tvorba
ukazkovych aplikacnich listi ve
spolupréci s partnery a referencnimi
zékazniky. Postupné je planovano
uvedeni novinek na trh a ovétent jejich
komer¢niho potencialu.

Vysledkem bude sada referenc¢nich
aplikaci pro pokrocilé mikroskopické
techniky, ktera bude k dispozici
potencialnim zékaznikiim produktu
LiteScope.

NengVision
CMI
VUT CEITEC

12/2022




